




SiC, γραφίτες, composite materials, HfO2, ZrO2
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� Κρυσταλλογραφία, ανάλυση φάσεων

� Μικροδοµή

� Παραµένουσες τάσεις

� Μαγνητικές δοµές
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Chopper:
Περιστρεφόµενος
δίσκος από
απορροφητικό υλικό
µε µια οπή

Πολυχρωµατική
δέσµη νετρονίων

Αρχικά ένας σύντοµος
πολυχρωµατικός
παλµός

Ο παλµός «ανοίγει» καθώς ταξιδεύει
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Αρχή της µεθόδου

� Εφαρµογές

� Πορώδη υλικά

� Συσσωµατώµατα σε κράµατα

� Ατέλειες υλικών

� Μελέτη Κινητικής in situ
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Μετρήσεις παραµένουσας τάσης

Συνεργασία µε την ANSALDO Ricerche Spa
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Axial Stress vs ZT for various XT
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ΑτσάλιαΑτσάλια τύπουτύπου EUROFEREUROFER χαµηλήςχαµηλής ενεργοποίησηςενεργοποίησης
ΜέτρησηΜέτρηση δοµικώνδοµικών, , µαγνητικώνµαγνητικών, , ηλεκτρικώνηλεκτρικών ιδιοτήτωνιδιοτήτων

((συνεργασίασυνεργασία µεµε ΙΙ..ΕΕ..ΥΥ.).)
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NimonicTi-Cu-Aggraphite

Graphite/filler interface�
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